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 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  
 

Dotyczy: postępowania przetargowego na na modernizację  implantatora  jonów dla 

płytek o średnicy do 200 mm  - nr postępowania F2/18/2022. 

 

 

 
 

Zamawiający działając na podstawie art.  260 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, informuje o unieważnieniu 

postępowania. 

 

Uzasadnienie prawne:  art. 263 ustawy Pzp, tj. jeżeli wykonawca, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych  

w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić 

postępowanie. 

 

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta  firmy: Ion Beam Services S.A., Rue Gaston 

Prolonge 13 790 Peynier, Francja, która była jedną ważną ofertą. W dniu 09.06.2022 r. 

Wykonawca został wezwany do podpisania umowy w terminie do dnia 15.06.2022 roku.  

W wyznaczonym terminie Wykonawca nie podpisał umowy. 
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